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Politechnika Swietokrzyska Kielce, dnia 04.07.2019 .
25 — 314 Kielce
Al. Tysigclecia Paristwa Polskiego 7

ATZ-381/24-6/19
WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe urzadzenia do nanoszenia powtok metodami PECVD i PVD; urzadzenia do nanoszenia powtok atomowych
metoda ALD dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriatow Politechniki Swietokrzyskiej

w ramach realizacji projektu pn.: ,,CENWIS — Centrum Naukowo-Wdrozeniowe Inteligentnych Specjalizacji
Regionu Swigtokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] wspétinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewoOdztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014+2020 [OS Priorytetowa 1: ,Innowacje i Nauka” Dziatanie 1.1. ,Wsparcie
Infrastruktury B+R”]

Nr ogtoszenia w Dz.Urz UE: 2019/S 108-262538 z dnia 06.06.2019, znak: ATZ-381-24/19

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami wykonawcoéw o wyjasnienie niektorych zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy stosownie do art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, wyjasnia co nastepuije:

PYTANIA

1. Czy mozemy zaoferowa¢ jeden kompleksowy system osadzania PVD + PECVD + ALD zamiast dwéch prostych systeméw
PVD + PECVD i ALD?

2. Czy Zamawiajacy moze uzasadni¢ wymaganie dostarczenia magnetronu o wielkosci 2 cali do podtoza o wielkosci 8 cali? Tego
typu konfiguracja nie zapewni natozenia jednorodnej powtoki napylonej metodg PVD na catej wielko$ci podtoza o maksymaline;j,
wymaganej w SIWZ $rednicy.

3. Stosowanie uszczelnien Slizgowych niesie wysokie ryzyko nieszczelno$ci systemu. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie spawanych miechéw stosowanych np. w systemach o ultra-wysokiej prézni i zapewniajacych szczelno$¢ uktadu?

4. Uprzejmie prosimy o uzasadnienie wymagania predko$ci naktadania AIN biorgc pod uwage, ze wymagany w SIWZ system nie
jest wyposazony w komore rekawicowa, ani w komore zatadowczg load-lock, tak wiec doprowadzenie reaktora do odpowiedniej
czystosci przed rozpoczeciem procesu wymaga kilkugodzinnego wygrzewania komory do 500+C oraz jej pasywacji. W zwigzku z
tym wymagana predkos$¢ naktadania przy tej konfiguracji nie umozliwi sprawnego i efektywnego naktadania wymaganych warstw.
Sugerujemy, aby warstwy charakteryzowaty sie odpowiednig jakoscia, a nie predkoscig nakfadania, poniewaz ze wzgledu na
specyfike prac badawczo-wdrozeniowych predko$¢ nie stanowi kluczowego parametru. Ponadto w celu weryfikacji poprawnosci
dziatania systemu oraz jego wydajnosci wykonywane sg testy naktadania warstw Al203 zgodnie z wymaganiami w SIWZ. W
zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty bez spetnienia wymaganej predkosci naktadania AIN.
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5. Czy Zamawiajacy, w zwigzku z zamiarem naktadania warstw azotkowych, wymaga dostarczenia zintegrowanej komory
rekawicowej z systemem ALD umozliwiajacej zatadunek wszystkich wymaganych w SIWZ preparatéw w kontrolowanej
atmosferze do reaktora? Jedynie takie rozwigzanie umozliwi naktadanie wysokiej jako$ci warstw azotkowych.

6. Czy Zamawiajacy dopusci system oparty na jednej gtebokiej komorze wyposazonej w odpowiednie uchwyty z mozliwoscig
powlekania elementow o wszystkich wymienionych SIWZ rozmiarach (podtoza ptaskie, tréjwymiarowe, serie podiozy) oraz
wyposazong w uchwyt do powlekania materiatow proszkowych?

7. Zamawiajacy wymaga mozliwosci rozbudowy systemu o 17 linii gazow i prekursoréw. Prosimy o wyjasnienie w jakim celu
Zamawiajacy potrzebuje tak duzej ilosci linii biorac pod uwage, ze wymiana prekursorow w razie potrzeby trwa krotko i jest
bezproblemowa, a prekursory majg ograniczong date waznosci, tak wiec bardzo trudno jest wykorzystaé tak wiele prekursoréw
w okre$lonym czasie. Ponadto korzystanie z tylu linii bedzie skutkowato wysokim ryzykiem zanieczyszczenia komory czastkami.
Sugerujemy rozwiazania, ktdre zapewniajg utrzymanie czystoSci systemu, brakiem koniecznoSci czyszczenia zadnych
podzespotow (z wyjatkiem samego reaktora i uchwytéw prébek), jednakze z ograniczong iloscig linii. Czy Zamawiajacy zgodzi
sie na zaoferowanie systemu z mozliwo$cig rozbudowy do 14 linii prekursoréw?

8. Zamawiajacy dla urzadzenia ALD, wskazat, ze udzieli dodatkowych punktéw, jezeli oferowane linie zrédet ciektych prekursoréw
(grzanych i niegrzanych) bedg pozwalaty na rézne rodzaje modéw przeptywdw. Uprzejmie prosimy o wyjasnienie z jakiego
powodu Zamawiajacy przyznaje dodatkowe punkty dla réznych rodzajéw modéw dla Zrédet niepodgrzewanych, skoro sg one
dedykowane dla materiatéw o wysokich preznosciach par?

9. Czy Zamawiajacy wymaga, aby po ewentualnej rozbudowie urzadzenia ALD o elementy w SIWZ majg by¢ zagwarantowane
pozostate parametry oraz funkcjonalnosci urzadzenia okreslone w SIWZ, réwniez podczas pracy z podzespotami, o ktére
urzadzenie ulegto rozbudowie?

10. Uprzejmie prosimy o podanie przyczyny checi rozbudowy systemu o zrodta grzane do 500+C. Jakie procesy Zamawiajacy
zamierza prowadzi¢ z uzyciem ww. zrodta? Czy Zamawiajacy wymaga, aby pojemniki do ww. zrédta byly certyfikowane do
transportu oraz jakiej majg by¢ objetosci.

11. Uprzejmie prosimy o podanie przyczyny checi rozbudowy systemu o zrédta grzane do 500+C. Jakie procesy Zamawiajacy
zamierza prowadzi¢ z uzyciem ww. zrodta? Czy Zamawiajacy wymaga, aby pojemniki do ww. zrédta byly certyfikowane do
transportu oraz jakiej majg by¢ objetosci.

12. Zamawiajacy wymaga dostarczenia butli z metanem dla urzadzenia ALD, podczas gdy metan jest wymieniony w SIWZ jako
gaz, ktéry bedzie uzyty w urzadzeniu PECVD/PVD. Uprzejmie prosimy o informacje, czy metan ma by¢ uzywany wraz z
urzadzeniem ALD i do jakiego procesu.

ODPOWIEDZI

Ad 1. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ, nie wyraza zgody na zaoferowanie jednego urzgdzenia zamiast dwéch, takie
rozwigzanie ograniczy znaczaco mozliwosci badawcze laboratorium.

Ad 2. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Wymiar 2" jest wymiarem wystarczajacym dla Zamawiajacego pod katem
oczekiwanej jednorodnosci powtok. Ponadto mniejsze dziato magnetronowe pracuje z odpowiednio mnigjszymi a co za tym idzie
tanszymi targetami - co jest bardzo waznym aspektem dla zamawiajacego.
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Ad 3. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Wysokiej klasy uszczelnienia Slizgowe stanowig rozwigzanie wystarczajace
pod katem zachowania szczelno$ci uktadu w systemach prozniowych pracujgcych w ciSnieniu do 5x10-7Torr. Zastosowanie
rozwigzania ze spawanymi miechami moze wptyng¢ negatywnie na funkcjonalno$¢ systemu pod katem potencjalnych prac
serwisowych lub rekonfiguracji urzadzenia w przysziosci, zwtaszcza wymontowywanie / zamiana dziat magnetronowych czy
przyston, dlatego zamawiajacy nie wyraza zgody na takie rozwigzanie.

Ad 4. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy jest $wiadom specyfiki pracy reaktoréw ALD oraz charakteru
techniki. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie systemu nie spetniajacego tego wymagania.

Ad 5. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia systemu wraz z komorg
rekawicowa. Jesli oferent uznaje za wskazane doposazenie systemu o komore rekawicowa, moze takie rozwigzanie
zaoferowac.

Ad 6. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy nie wyraza zgody na rozwigzanie oparte na jednej
gtebokiej komorze. Ze wzgledu na charakter naukowo-badawczy projektu zamawiajacy planuje wykonywaé
roznorodne procesy. W oparciu o informacje zgromadzone przez zamawiajacego, czes¢ z tych procesoéw musi byc,
lub jest silnie rekomendowane aby byty, wykonane w oddzielnych komorach reakcyjnych. Akceptacja jednej komory
byta by znaczacym ograniczeniem mozliwosci i elastycznosci urzadzenia, na co Zamawiajacy nie moze sobie pozwoli€.

Ad 7. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy wymaga duze;j ilosci linii ze wzgledu na charakter
naukowo-badawczy projektu a co za tym idzie zamawiajacy chce mie¢ mozZliwie najszersze mozliwosci procesowe.
Duza ilos¢ linii zamontowanych jednocze$nie pomaga unikngé czestej wymiany prekursorow, a co za tym idzie,
zoptymalizowac czas pracy laboratorium. Korzystanie z duzej ilosci linii prekursoréw nie niesie ryzyka zwigzanego z
zanieczyszczeniem komory, jesli system jest wyposazony w zestaw komor reakcyjnych, czego zamawiajacy rowniez
wymaga w SIWZ. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie systemu z mozliwo$cig rozbudowy do jedynie 14
linii prekursoréw.

Akceptacja 14 lini prekursorowych bytaby znaczacym ograniczeniem mozliwosci i elastycznosci urzadzenia, na co
Zamawiajgcy nie moze sobie pozwolic.

Ad 8. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy przyznaje dodatkowe punkty dla réznych rodzajow
modow przeptywow dla zrddet niepodgrzewanych ze wzgledu na szersze mozliwosci badawcze (pod katem
wykonywania procesdw), ktore daje takie rozwigzanie. Ponadto oferta dostepnych na rynku prekursordéw nieustannie
rosnie, co niesie za sobg wysokie prawdopodobienstwo pojawienia sie prekursorow niepodgrzewanych
charakteryzujgcych sie duzo mniejszymi preznosciami par niz te dostepne obecnie. Jedynie w 2018 roku pojawit sie
na rynku szereg tego typu substancji. W ocenie Zamawiajgcego jest to parametr ktory poszerza mozliwo$ci urzadzenia,
choc nie jest obligatoryjny dla potencjalnych oferentow.

Ad 9. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ. Zamawiajacy wymaga petnej funkcjonalnosci urzadzenia zgodnie
z opisem w SIWZ dotyczacym odpowiednio jego podstawowej konfiguracii jak i potencjalnych doposazen.

Ad 10. Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania SIWZ
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Zamawiajacy przyznaje dodatkowe punkty za mod przeptywu poprzecznego ze wzgledu na poszerzone mozliwosci
naukowo-badawcze takiego rozwigzania w tym np. tworzenie struktur schodkowych na jednej probce.

Ad 11. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ Zamawiajacy wyrazit che¢ potencjalnej rozbudowy systemu ALD
w przysztosci o zrodta grzane do 500C ze wzgledu na poszerzone mozliwosci badawcze, ktore daje takie rozwigzanie.
Zamawiajacy potencjalnie planuje zbadanie i rozwdj procesdéw wykorzystujgcych jako materiat zrodtowy niektére
metale przejsciowe jak np. hafn oraz procesdw nanoszenia srebra. Zamawiajacy nie specyfikuje pozostatych wymagan
dotyczacych tych zrodet ani ich zbiornikéw. Dodatkowo zwracamy uwage, ze system ma by¢ urzadzeniem badawczym
w zwigzku z czym Zamawiajacy planuje eksperymentowanie z roznymi prekursorami réwniez syntetyzowanymi we
wtasnym zakresie. W zwigzku z powyzszym nie mozemy ograniczac potencjalnych mozliwosci.

Ad 12. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ Zamawiajacy bedzie wykorzystywat metan w procesach
przygotowania probek dlatego wymaga jego dostarczenia
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